Kosmetologia 0/2022/LIC/NStac lic 3.00 2022/2023 zimowy

26-27.V

Data wydruku: 2024-05-20 04:02

Wyswietlone 1-9 z 9 rekordéw.

Data

26-05-2023

26-05-2023

27-05-2023

27-05-2023

27-05-2023

27-05-2023

27-05-2023

27-05-2023

27-05-2023

Czas od - do
(g.lek.)

16:00 - 18:15
(3)

18:30 - 20:00
(2)

9:00 - 9:15
(0.33)

9:00 - 11:15 (3)

9:00 - 11:15 (3)

11:30 - 13:00
(2)

11:30 - 13:00
(2)

13:15-15:30
(3)

15:45-17:15
(2)

Nazwa

Kosmetologia
pielegnacyjna

Kosmetologia
pielegnacyjna

Rajd zaliczeniowy -
zbiorka przed bud. A

Kosmetologia
pielegnacyjna

Kosmetologia
pielegnacyjna

Kosmetologia
pielegnacyjna

Kosmetologia
pielegnacyjna

Kosmetologia
pielegnacyjna

Kosmetologia
pielegnacyjna

Grupa

CW 1d/KOS
0/n/2022 NStac

CW 1d/KOS
0/n/2022 NStac

KOS 0/n/2022 NStac

CW 1a/K0S
0/n/2022 NStac

CW 1b/KOS
0/n/2022 NStac

CW 1a/K0S
0/n/2022 NStac

CW 1b/KOS
0/n/2022 NStac

CW 1c/KOS
0/n/2022 NStac

CW 1c/KOS
0/n/2022 NStac

Wyktadowca

magister Matgorzata
Kotwica

magister Matgorzata
Kotwica

magister Barbara
Zeleznikow

magister Alicja Gotdzinska

magister Matgorzata
Kotwica

magister Alicja Gotdzinska

magister Matgorzata
Kotwica

magister Matgorzata
Kotwica

magister Matgorzata
Kotwica

Sala

607 - p. kosmetyczna
A

607 - p. kosmetyczna
A

zaj w ter --
604 - p. kosmetyczna
A

607 - p. kosmetyczna
A

604 - p. kosmetyczna
A

607 - p. kosmetyczna
A

607 - p. kosmetyczna
A

607 - p. kosmetyczna
A

Uwagi

(brak wartosci)

(brak wartosci)

(brak wartosci)

(brak wartosci)

(brak wartosci)

(brak wartosci)

(brak wartosci)

(brak wartosci)

(brak wartosci)
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